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Se presenta una metodología para la fabricación de sensores de

fibra óptica en punta basados en la resonancia de plasmón

superficial (SPR), para la medición del índice de refracción de un

líquido.
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Fue propuesta una metodología para la fabricación de sensores de índice de refracción de fibra óptica en punta basados en la SPR bajo una

estructura MMF-SMF. El propósito de esta metodología propuesta, se enfoca en obtener sensores reproducibles, simples de construir y robustos.

El sensor en punta fabricado, fue caracterizado a diferentes índices de refracción, donde se aprecia un desplazamiento de la longitud de onda SPR

hacia longitudes largas conforme se incrementa el índice de refracción. Mediante la localización de las longitudes de onda SPR correspondientes a

cada índice de refracción, se obtuvo la curva de calibración del sensor.

Conclusiones

3. Resultados experimentales

Fig. 1 Sensor: a) Modificando la estructura de una fibra óptica se obtiene un

sensor de índice de refracción [1]-[3] b) Sensor de índice de refracción de fibra

óptica en punta basado en la resonancia de plasmon superficial.

Fig. 6. a) Espectros SPR en reflexión para cuatro índices de refracción diferentes y (b)

Curva de calibración del sensor de índice de refracción.

Fig. 5. Arreglo experimental para la caracterización del sensor a índices de

refracción.
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Fig. 3. Fabricación de una estructura heteronúcleo en reflexión: a) Empalme de fibra

multimodo (MMF) y fibra monomodo (SMF), b) Corte a una longitud L= 10 mm de

SMF y c) Estructura heteronúcleo en punta (MMF-SMF).

Fig. 2. Excitación del plasmón superficial (SP). Reflexión de la luz

interactuando con un plasmon superficial en función de la longitud de onda para

dos diferentes índices de refracción.
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2. Proceso de fabricación y arreglo experimental

Fig. 4. Proceso de deposición de películas delgadas: a) Deposición de espejo (Al),

b) Deposición de películas metálicas para la resonancia de plasmón superficial y c)

Sensor de fibra óptica en punta.
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